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|   기술내용

• �저온의 기판 온도에서 원료가스와 첨가가스의 주입 유량 및 주입 시간을 조절함으로써, 저온에서 단일 나선형의 

탄소나노코일을 선택적으로 합성할 수 있는 탄소나노코일의 선택적 저온 합성 방법

|   기술특징

• �종래 기술은 증착 챔버에 세라믹 기판을 배치한 후, 탄소원료가스와 첨가가스를 주입하여 700-800℃의 기판 온

도에서 열화학기상증착공정을 수행

• �본 기술은 저온의 기판 온도에서 원료가스와 첨가가스의 주입 유량 및 주입 시간을 조절함으로써, 저온에서 탄소

나노코일을 선택적으로 합성할 수 있는 탄소나노코일의 선택적 저온 합성 방법을 제공

|   활용분야 및 시장현황

• �나노테크(Nano tech) 기업

|   연구성과

• �기술완성도(TRL) : 3단계(기술개념 검증)

|   관련 지식재산권
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※ 기술이전 문의   신라대학교 산학협력단 박창건 ┆ cgpark@silla.ac.kr ┆ 051. 999. 6441


